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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. September 2004 unter Mitwirkung des Rich-
ters Dr. Wagner als Vorsitzenden, des Richters Harrer sowie der Richterinnen
Dr. Proksch-Ledig und Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 100 58 558 wird widerrufen.

Grinde

Die Erteilung des Patents 100 58 558 mit der Bezeichnung
,verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Quarzglaskoérpers®
ist am 7. November 2002 veroffentlicht worden.
Gegen dieses Patent ist am 6. Februar 2003 Einspruch erhoben worden. Der Ein-
spruch ist auf die Behauptung gestitzt, der Gegenstand des Streitpatents sei un-

ter anderem gegenuber dem durch die Entgegenhaltungen

E2 JP 61 -091 035 A und
E7 EP 0968 969 A2

belegten Stand der Technik nicht patentfahig (§ 21 Abs Nr 1 PatG).

In einer Zwischenverfigung ist ua

E11 JP 60 — 081 035 A



als weiterer Stand der Technik genannt worden.

Die Einsprechende ist insbesondere der Ansicht, dass die Verfahren nach den
Anspruchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag, ausgehend von den im Oberbegriff der
Anspriche enthaltenen Verfahrensmerkmalen, die dem Stand der Technik gemaf
der Druckschrift E7 entsprachen, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.
Es sei dem Stand der Technik unzweifelhaft zu entnehmen, dass ein Quarzglas-
korper mit einer kuppenférmigen Ablagerungsflache erzeugt und diese wahrend
des Abscheidens durch das Zusammenwirken diverser MaRnhahmen, die einer
Anderung entgegenwirken, beibehalten werde. Dabei sei auch eine flache Kuppe
als eine Kuppe anzusehen, zumal eine bestimmte Form in der Patentschrift ohne-
hin nicht ndher beschrieben sei. Zudem flhre die Patentinhaberin in der Patent-
schrift selbst aus, dass die konkrete Form der Kuppe erst in zweiter Linie fur die
Erzielung homogener Materialeigenschaften von Bedeutung sei.

Auch die Ausgestaltung des sich bildenden Quarzglaskorpers mit einer Oberfla-
chenschicht aus porésem SiO, nach Anspruch 1 des Hauptantrags kénne die er-
finderische Tatigkeit nicht begrinden. Denn ohne besondere Vorkehrungen bilde
sich eine pordse Kruste an der Oberflache des Glaskorpers im Verlauf seines
Wachstums infolge der niedrigeren Temperatur von selbst aus.

Die Anordnung der Messpunkte nach Anspruch 1 gemal Hilfsantrag sei trivial,
weil die Beobachtung einer Wélbung schon aus geometrischen Uberlegungen die
Anordnung zweier Messpunkte im Abstand zueinander erfordere. Andernfalls
konne keine verlassliche Aussage Uber die Krummung einer kuppenformigen Ab-
lagerungsflache als Voraussetzung fur deren Beibehaltung wahrend des Abschei-

dens erhalten werden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.



Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit einer Anspruchsfassung

gemald Hauptantrag vom 28. November 2003 aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent mit einer Anspruchs-

fassung gemal} Hilfsantrag vom 28. November 2003 aufrecht zu erhalten.

Die ordnungsgemal geladene Patentinhaberin hat ihren Antrag auf mundliche
Verhandlung zuruckgezogen und ist, wie von ihr angekundigt, nicht erschienen.
Schriftsatzlich tragt sie vor, sowohl die Patentanspriche 1 gemaly Hauptantrag
und Hilfsantrag, betreffend das Verfahren, als auch die auf die Vorrichtung abge-
stellten Patentanspriche 13 und 12 gemafl Haupt- und Hilfsantrag seien gegen-
uber der Druckschrift E7 als nachst kommendem Stand der Technik abgegrenzt.
Deren Ziel sei es aber, eine moglichst plane Ablagerungsflache zu erzeugen. Da-
her sehe sie auch keine MalRnahmen zur Beibehaltung einer kuppenférmigen Ab-
lagerungsflache vor. Darliber hinaus seien MafRnahmen, die einer Anderung der
Kuppengeometrie wahrend des Abscheidens entgegenwirken, um deren Kon-

stanthaltung zu gewahrleisten, nicht beschrieben.

Im Ergebnis seien Verfahren und Vorrichtung gemaR Haupt- und Hilfsantrag neu
und beruhten auch gegentber einer Kombination der Druckschrift E7 mit dem Ub-
rigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Der Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag lautet:

»1. Verfahren flr die Herstellung eines Quarzglaskorpers, indem ei-
nem Abscheidebrenner (7) eine siliziumhaltige Ausgangsverbindung
zugefihrt, in einer dem Abscheidebrenner (7) zugeordneten Brenner-

flamme (6) daraus SiO,-Partikel gebildet, diese auf einer Ablage-



rungsflache (9) eines um eine Mittelachse (3) rotierenden und mit ge-
regelter Abzugsgeschwindigkeit in Richtung der Mittelachse (3) abge-
zogenen Tragers (2) abgeschieden und unter Bildung des Quarzglas-
korpers (8) verglast werden, wobei der Abstand zwischen dem Ab-
scheidebrenner (7) und der Ablagerungsflache (9) geregelt wird, und
wobei die geometrische Form der Ablagerungsflache (9) wahrend des
Abscheidens beibehalten wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine kuppenférmige Form der Ablagerungsflache (9) wahrend
des Abscheidens erzeugt und beibehalten wird, indem bei einer Ande-
rung der Kuppengeometrie MalRnahmen ergriffen werden, um dieser
Anderung entgegenzuwirken, und dass der sich bildende Quarzglas-
korper (8) mit einer Oberflachenschicht (18) aus porésem SiO, verse-
hen ist, die eine Schichtdicke von mindestens 5 mm und eine Dichte

von hochstens 80% der spezifischen Dichte von Quarzglas aufweist.”

Der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

,1. Verfahren fur die Herstellung eines Quarzglaskorpers, indem
einem Abscheidebrenner (7) eine siliziumhaltige Ausgangsverbin-
dung zugeflhrt, in einer dem Abscheidebrenner (7) zugeordneten
Brennerflamme (6) daraus SiO,-Partikel gebildet, diese auf einer
Ablagerungsflache (9) eines um eine Mittelachse (3) rotierenden
und mit geregelter Abzugsgeschwindigkeit in Richtung der Mit-
telachse (3) abgezogenen Tragers (2) abgeschieden und unter
Bildung des Quarzglaskorpers (8) verglast werden, wobei der Ab-
stand zwischen dem Abscheidebrenner (7) und der Ablagerungs-
flache (9) geregelt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine kuppenférmige Form der Ablagerungsflache (9) wah-

rend des Abscheidens erzeugt und beibehalten wird, indem bei



Anderungen der Kuppengeometrie Malnahmen ergriffen werden,
um dieser Anderung entgegenzuwirken, indem durch optische Ab-
bildung von mindestens einem Teil der Ablagerungsflache (9) eine
Kuppenkontur (16) erhalten, und daraus ein Mal} fir die aktuelle
geometrische Form der Ablagerungsflache (9) ermittelt wird an-
hand einer Messvorschrift, die eine Ermittlung mindestens zweier
voneinander beabstandeter Messpunkte (30, 33) auf der Kuppen-
kontur (16) umfasst, wovon der erste Messpunkt (30) auf Héhe der
Mittellinie (3), und der zweite Messpunkt (33) mit vorgegebenem

radialen Abstand (35) von der Mittellinie (3) ermittelt wird.”

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Ansprtiche 2 bis 12
gemal Hauptantrag und 2 bis 11 gemaR Hilfsantrag, welche besondere Ausfih-
rungsformen der Verfahren nach den Ansprichen 1 betreffen, als auch der An-
spruche 13 bis 16 gemald Hauptantrag und 12 bis 15 gemafR Hilfsantrag, die auf
eine Vorrichtung zur Herstellung eines Quarzglaskorpers gerichtet sind, wird auf

den Akteninhalt verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 1 PatG durch den
Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden verse-

hen, somit zulassig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents.

3. Die Zulassigkeit der geltenden Anspruche 1 bis 16 gemal Hauptantrag und
1 bis 15 gemal Hilfsantrag ist unbestritten. Sie bedarf keiner naheren Erdrterung,
da die Anspriiche 1 gemaly Haupt- und Hilfsantrag an mangelnder Patentfahigkeit

scheitern.



4. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags mag gegenuber dem
entgegengehaltenen Stand der Technik neu sein, beruht aber jedenfalls gegen-

Uber der Lehre der E7 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 1 nach Hauptantrag betrifft nach seinem Oberbegriff ein

Verfahren fur die Herstellung eines Quarzglaskorpers, indem ei-
nem Abscheidebrenner eine siliziumhaltige Ausgangsverbindung
zugefuhrt, in einer dem Abscheidebrenner zugeordneten Brenner-
flamme daraus SiOj-Partikel gebildet, diese auf einer Ablage-
rungsflache eines um eine Mittelachse rotierenden und mit gere-
gelter Abzugsgeschwindigkeit in Richtung der Mittelachse abge-
zogenen Tragers abgeschieden und unter Bildung des Quarzglas-
korpers verglast werden, wobei der Abstand zwischen dem Ab-
scheidebrenner und der Ablagerungsflache geregelt wird, und wo-
bei die geometrische Form der Ablagerungsflache wahrend des

Abscheidens beibehalten wird.

Die Patentinhaberin selbst hat diesen Oberbegriff formuliert, um das beanspruchte
Verfahren gegen das aus E7 bekannte ,abzugrenzen®. Eigenstandig Erfinderi-
sches hat sie fur die Merkmale des Oberbegriffs nicht geltend gemacht; auch der

Senat kann dies nicht erkennen.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu
Grunde, ein Verfahren anzugeben, das die Herstellung eines Quarzglaskorpers
nach dem VAD-Prozess mit moglichst homogenen Materialeigenschaften ermog-
licht; ferner soll eine Vorrichtung bereitgestellt werden, mittels der derartige

Quarzglaskorper reproduzierbar hergestellt werden kénnen (Sp 2 Z 53 bis 59).



Die Aufgabe soll gemal Hauptantrag gelést werden, indem in Verbindung mit den

MafRnahmen des Oberbegriffs von Anspruch 1

a. eine kuppenférmige Form der Ablagerungsflache wahrend des Ab-
scheidens erzeugt wird,

b. diese wahrend des Abscheidens beibehalten wird,

c. indem bei einer Anderung der Kuppengeometrie MaRnahmen ergriffen wer-
den, um dieser Anderung entgegenzuwirken,

d. wobei der sich bildende Quarzglaskdérper mit einer Oberflachenschicht
aus porosem SiO; versehen ist, die eine Schichtdicke von mindestens
5 mm und eine Dichte von hochstens 80% der spezifischen Dichte

von Quarzglas aufweist.

Die Erzeugung einer kuppenformigen Ablagerungsflache nach Merkmal a. und de-
ren Beibehaltung nach Merkmal b. ist entgegen den Ausfuhrungen der Patentin-
haberin aber bereits durch E7 bekannt. Denn dort wird ausdrtcklich darauf hinge-
wiesen, dass die Ablagerungsflache des sich bildenden Quarzglaskorpers auch
konvex in Bezug auf die Aufwachsrichtung sein kann (vgl. insbesondere Fig 2A
iVm S 7 Z 21 bis 29 u Fig 11 Sp AiVm S 14 Z 31 bis 33 u 45 bis 47).

Auch auf die VerfahrensmalRnahme c. stellt die E7 bereits ab. So wird nach Bei-
spiel 7 die Form der Ablagerungsflache mit einer ITV-Kamera beobachtet und An-
derungen durch die Regelung der Brenngaszufuhr entgegengewirkt (insbes S 16
Z 27 bis 29). Dies betrifft zwar nur eine sehr flache Kuppe (iSd in Fig 5 bzw Fig 11
Sp B skizzierten Form). Anspruch 1 nach Hauptantrag schreibt aber -wie die ge-
samte Streitpatentschrift- keine bestimmte Kuppenform vor, vielmehr wird in der
Beschreibung ausgefuhrt, dass die konkrete Form der Kuppe fur den Erfolg des
Abscheideprozesses erst in zweiter Linie eine Rolle spielt (Streit-PS Sp 3 Z 42 bis
47) und im Ausflhrungsbeispiel hat der Einstellmechanismus fur die ,Abstandsre-
gelung“ Vorrang vor dem Einstellmechanismus flr die ,Beibehaltung der Kuppen-

form“. Im Ubrigen bedarf es keines erfinderischen Zutuns, die in den Beispielen 6



und 7 fUr die Beibehaltung einer flachen Form der Ablagerungsflache beschriebe-
nen MalRnahmen auf die ausdrucklich konvexen Ablagerungsflachen nach den

Vergleichsbeispielen 1 bis 3 und Beispiel 8 zu Ubertragen.

Das mit d. bezeichnete Merkmal des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist in der

Druckschrift E7 nicht ausdricklich beschrieben.

Nach dem Uberzeugenden Vortrag der Einsprechenden, den die Patentinhaberin
schon mangels Anwesenheit in der mundlichen Verhandlung nicht bestreiten, ge-
schweige denn widerlegen konnte, bildet sich eine solche Oberflachenschicht ge-
wissermalien von selbst und regelmallig, sofern hiergegen nicht besondere Mal3-
nahmen ergriffen werden. In Fig 2 der E2 ist am Beispiel eines Sootkdrpers -also
bei niedrigeren Temperaturen- der sich um den Auftreffpunkt der Brennerflamme
einstellende Temperaturgradient aufgezeigt. Nach den Darlegungen der Einspre-
chenden, an denen zu zweifeln fir den Senat keine Veranlassung besteht, fuhrt
ein vergleichbarer Temperaturgradient bei den absolut hdheren Temperaturen der
(direkten) Quarzglaskérperherstellung dazu, dass an der Zylindermantelflache die
Temperatur fur ein vollstandiges Verglasen der SiO,-Partikel nicht mehr ausreicht
und somit eine porose Sootschicht entsteht. Fur diese Argumentation der Einspre-
chenden spricht, dass die Patentinhaberin keine Malinahmen angegeben hat, die
einen gezielten Aufbau der Schicht vorsehen (Sp 8 Z 37 bis 44, Sp 9 Z 46 bis 59).

5. Fir das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags kann Neuheit unter-
stellt werden, auch dieses beruht aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit.

Der Oberbegriff dieses Anspruchs unterscheidet sich vom Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 nach Hauptantrag lediglich durch das Fehlen der am Ende aufge-
fuhrten MalRnahme ,und wobei die geometrische Form der Ablagerungsflache (9)
wahrend des Abscheidens beibehalten wird“, so dass hierflr sinngemal die vor-

stehenden Ausfuhrungen zum Hauptantrag gelten.
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Das hilfsweise beanspruchte Verfahren weist ferner anstelle von Merkmal d. des

Verfahrens nach Anspruch 1 nach Hauptantrag folgende Merkmale auf:

e. Durch optische Abbildung von mindestens einem Teil der Ablage-
rungsflache wird eine Kuppenkontur erhalten;

f. daraus wird ein Mal} fur die aktuelle geometrische Form der Ablage-
rungsflache anhand einer Messvorschrift ermittelt, die eine Ermittlung
mindestens zweier voneinander beabstandeter Messpunkte auf der
Kuppenkontur umfasst,

g. wovon der erste Messpunkt auf Hohe der Mittellinie und der zweite
Messpunkt mit vorgegebenem radialen Abstand von der Mittellinie

ermittelt wird.

Bezuglich der Merkmale a. bis c. des Verfahrensanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag,
die mit Verfahrensanspruch 1 nach Hauptantrag Ubereinstimmen, wird auf die obi-

gen Ausflhrungen verwiesen.

Eine Anregung, gemaly vorstehend mit e. bezeichnetem Verfahrensmerkmal,
durch optische Abmessung mindestens eines Teils der Ablagerungsflache Anga-
ben Uber die Kuppenkontur zu erhalten, kann der Fachmann ebenfalls bereits der
E7 entnehmen. Dort wird in den Vergleichsbeispielen 1 und 2 die Kuppenform
uberwacht (insbes S 14 Z 31 bis 33 u 45 bis 47 iVm Fig 11, Sp A). Erfolgt diese
Uberwachung der Kuppenform mit einer IR- bzw ITV-Kamera (gemaR S 6 Z 35 bis
39 bzw S 15 Z 47 bis 50, Z 56/57 u S 16 Z 27 bis 29), was fir den Fachmann zu-

mindest naheliegend ist, so ist zwangslaufig das Merkmal e. erflllt.

Ob damit auch schon die Merkmale f. und g. vorweggenommen sind, weil

1. die Uberwachung der Kuppenform mittels einer IR bzw ITV-Kamera,

die nach dem gesamten Inhalt der E7 Uber die Ermittlung der aktuel-
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len Temperaturverteilung an der Ablagerungsflache erfolgt, eine IR-
Aufnahme dieser Flache zumindest im Ausschnitt liefert, der sinnvoll-
erweise das Zentrum, aber auch zahlreiche weitere, zwangslaufig ra-

dial von der Mittelachse beabstandete Bildpunkte abbildet und

2. der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag nach seinem Wortlaut nicht fordert,
dass die beabstandeten Messpunkte nicht Teile einer Gesamtabbil-
dung sein durfen, sondern isoliert voneinander vorliegen muissen, wie
dies durch Fig 3 mit zugehoriger Beschreibung suggeriert werden

konnte,

kann dahinstehen. Auch die Vermessung einer Kuppenform an diskreten, vonein-
ander isolierten Messpunkten war namlich auf einem eng benachbarten Gebiet,
der Herstellung poroser Glaskorper, ausweislich des Patents Abstract of Japan
der E11 bereits bekannt. Die Ubertragung dieses Messprinzips auf die Herstellung

von Quarzglaskorpern Ubersteigt das Routinekénnen eines Fachmannes nicht.

Nach alledem konnen die Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag man-
gels erfinderischer Tatigkeit ihnrer Gegenstande keinen Bestand haben.

6. Die Anspriche 2 bis 16 gemaly Hauptantrag und 2 bis 15 gemal} Hilfsan-
trag teilen das Schicksal der jeweiligen Patentanspriiche 1 (,Elektrisches Spei-
cherheizgerat®, GRUR 1997, 120).

Wagner Harrer Proksch-Ledig Schuster

Na



